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摘要(译)

本公开涉及一种制造有机发光二极管(OLED)显示基板的方法和所制造的
OLED显示基板。 该方法包括:在基础基板上顺序形成辅助电极和绝缘
层; 在绝缘层中形成至少一个通孔,该通孔暴露出辅助电极的至少一部分; 
在绝缘层上形成有机发光层; 将导电液体注入通孔中; 使导电液体固化并
将固化的导电液体电连接至辅助电极; 在有机发光层上形成第一电极层,
并通过通道中的固化导电液将第一电极层电连接至辅助电极。
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